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Autorstwo rozdziału:  
Od płaszczyzny do reliefu. Techniczne i artystyczne aspekty sitodruku wielowarstwowego  

i reliefowego 

Str. 95-102 

 

Prezentowany tom należy do serii wydawanej przez Muzeum, z okazji sesji naukowych 

towarzyszących wystawom graficznym. Wypowiedziało się 26 autorów, w czterech obszarach 

tematycznych: Technika offsetu i serigrafia, Eksperyment w grafice, Grafika cyfrowa i działania 

intermedialne, Proces graficznego myślenia i obrazowania. Artykuły były recenzowane. Język 

publikacji: polski, angielski. 

http://muzeum.bydgoszcz.pl/sklep/2,171,0,0,Wielosc-w-jednosci-Offset-serigrafia-techniki-cyfrowe-

i-dzialania-intermedialne-w-grafice-polskiej-Materialy-z-sesji-naukowej 
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